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摘要(译)

超声探头设置有压电传感器模块，该压电传感器模块包括多个二维布置
的压电元件，并且被配置为产生超声波束以使得光束被对象的身体反射
并捕获所得到的反射信号，以及控制电路板通过柔性基板电连接到压电
传感器模块，并向压电传感器模块发送信号或从压电传感器模块接收信
号。控制电路板由仅传输电路板，仅接收电路板和继电器柔性基板组
成，该基板电连接仅发送电路板和仅接收电路板。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/04ae9d76-e5e7-4755-a997-7262c39f26f6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040073062/publication/US2008294054A1?q=US2008294054A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220080294054%22.PGNR.&OS=DN/20080294054&RS=DN/20080294054

